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Remarks 
Claim Objections 

The cancelation of Claim 2 and the amendment to Claim 6 obviate the 
claim objections under 37 CFR 1 .75 (c). 

Claim Rejections - 35 USC S 103 

Claims 1-4 and 8 were rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being 
unpatentable over Emch (U.S. 2002/0071 91 8A1) in view of Rekowski et al. 
(U.S. 2003/0031 804A1) and Talmore (U.S. 5,707,401). In the rejection, Emch 
was held to show a process for coating a substrate with a powder coating and 
then treating with NIR radiation having a wave length range of 700-4000 nm. 
The Examiner recognized that Emch did not show the use of a filter coated 
with borosilcate glass, silica or vitreous ceramic to restrict the NIR wave 
length range to 250-3000 nm with a restricted wavelength range of primarily of 
750-1200 nm. More importantly, Emch does not recognize the problem that 
Applicants have solved by their process to form coatings of high quality by 
avoiding entrapment of air in the powder coating and thereby improving gloss, 
appearance, impact and flex of the resulting coating. 

Rekowski was held to disclose a process for powder coating substrates 
and curing the coating by using NIR radiation in the wavelength range of 760- 
1500 nm and that this results in coatings having rapid cure sufficient hardness 
and good surface quality. However, Rekowski does not show the use of filters 
as required by Applicants 1 process. 

Talmore was cited to show the use of filters but is directed to a 
completely different area of art, i.e., an apparatus for therapeutic treatment of 
malignant solid tumors and not to the curing of powder coating with NIR 
radiation which is Applicants invention and the technology of Emch and 
Rekowski. The combination of Talmore with Emch and Rekowski is improper 
and should be withdrawn. 

Emch is directed to a process for the application of powder coatings 
and curing with high energy radiation but does not restrict the radiation to the 
primary NIR range of 750 - 1200 nm by the use of filters and does not 
recognized the problems that occur when curing without restricting the NIR 
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primary radiation range to 70-1200 nm . Applicants' Example (pages 6-8 and 
Figures 1 and 2) shows a comparison of a powder coating cured without the 
use of a NIR filter in comparison to the same powder coating cured with the 
use of an NIR filter. The table on page 7 shows no entrapped air and 
improved gloss, flow, impact resistance and flexural strength of coatings 
cured with the NIR filter in comparison to the same coating cured without the 
filter. Essentially, the process of Emch is equivalent to curing without a NIR 
filter. More important is the appearance of powder coatings cured with and 
without the use of a NIR filter which is illustrated in Figures 1 and 2. Figure 1 
shows the coating cured without a NIR filter while Figure 2 shows the coating 
cured with an NIR filter. The improved appearance of Figure 2 (the invention) 
is significantly better than Figure 1 (representative of the prior art). 

Rekowski was cited to show that powder coatings can be cured in the 
NIR range of 760-1500 nm but the Examiner recognized that Rekowski did 
not teach or suggest the use of filters to achieve this particular range that 
Applicants achieve in their process by the use of appropriate filters. 

Rekowski simply uses conventional radiation emitters to cure the 
powder coating compositions without the use of a filter to ensure that on NIR 
radiation is used. In particular, see Rekowski, Example 2, par. [0091] wherein 
a commercial radiation emitter, High-Burn radiation emitter from Adphos, is 
used. In the attached document, "Sekundenschnelle Aushartung von 
Pulverlacken", Kia Bar, (English Translation, ET, attached), which discusses 
the curing of powder lacquers, from IndustrieSerVis Company, now Adphos, 
in Figure 2 shows the radiation distribution (Planck) of an emitter in the IR 
range. The emitter covers a wavelength spectrum in the range of aobut 250 
to 6000 nm (see also ET, pages 2-3 which describes the energy of such 
emitters). The point is that by using such high energy emitters which include 
a broad band of radiation, NIR included, without the use of a filter, the results 
would be the same as in Applicants Example discussed above, i.e., poor 
appearance of the resulting cured coating. 

Rekowski only determines the hardness of the cured coating in 
Example 2, par. [0096], and is not interested in the appearance of the 
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resulting coating as are Applicants. Figures 1 and 2 of Applicants 1 
specification clearly show the appearance difference of a coating cured with a 
broad wave length emitter (Figure 1) compared to the smooth and even 
appearance of a coating cured with an emitter having a filter allowing the 
primary NIR range of 750-1200 nm. The teaching of Rekowski have been 
recognized by Applicants on page 1 of the specification, lines 22 and following 
and were recognized as providing inferior coatings. 

The improvement of Applicants' process is that it can be used with 
conventional IR radiation emitters and the automotive and truck 
manufacturing industry does not have to change and buy new equipment but 
only is required to utilize a filter as set forth in Claim 1 to allow for the 
exposure of a powder coating to restricted NIR radiation in the wavelength 
range of 750-1200 nm. This certainly is not taught or suggested by either 
Emch or Rekowski. 

Talmore was cited and held to show the use of a filter to restrict 
wavelengths of emitters to a 600-750 nm range and 1200-1700 nm range. 
However, Talmore is not directed to a relevant area of art and can not be 
combines with Emch and Rekowski. Talmore is directed to an improved 
apparatus for the therapeutic treatment of malignant tumors and not to curing 
coating composition that is Applicants' invention and is the subject of Emch 
and Rekowski. Talmore does not suggest that his apparatus or process has 
any use ir> curing coatings and in fact, it would not be useful for the curing of 
coatings. Neither Emch nor Rekowski even remotely suggest that an 
apparatus for the treatment of tumors may be useful in curing coatings. A 
person skilled in the coatings art would not look to the teaching of Talmore 
and therefore, the combination of Talmore with Emch or Rekowski is improper 
and must be withdrawn. 

In particular, see MPEP 2143.01 Part III citing In re Mills (916 F.2d 680 
(Fed. Cir. 1990)) states that "the mere fact that references can be combined 
or modified does not render the resultant combination obvious unless the prior 
art also suggest the desirability of the combination. " As pointed out above, 
there is no such suggestion in the cited references. Talmore is directed to an 

8 



Ser. No.: 10/643,606 
Docket No. FA 1093 US NA 



apparatus for the therapeutic treatment of malignant solid tumors. Emch and 
Rekowski are directed the curing of powder coating using NIR radiation 
without the use of filters as required by Applicants' process. Talmore has 
absolutely no relation to Emch, Rekowski or Applicants process and Talmore 
can not be logically combined with either Emch or Rekowski. 



If the Examiner has questions regarding the application or the contents 
of this amendment or wishes to discuss the application or possible 
amendments to the claims, the Examiner is invited to contact the undersigned 
at the number provided. 

Should there be a fee due which is unaccounted for, please charge 
such fee to Deposit Account No. 04-1928 (E.I. du Pont de Nemours and 
Company). 



Summary 



Respectfully submitted, 




Hilmar L. Fricke 
Attorney for Applicants 
Reg. No.: 22,384 
Telephone: (302) 984-6058 
Facsimile: (302) 658-1192 



Dated: 



August 14, 2006 
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SONDERDRUCK AUS JOT 2/98 



Sekundenschnelle Aushdrtung 
von Pulverlacken 



Mit einem neuen Trock- 
ner, der mit kurzwelliger 
Strati) ung arbeitet, wird 
eine hpmogene Aufhei- 
xung der Pulverschicht 
CitHF Aushartetemp^ratyr 
schon in wenigen Sekun- 
den erreicht. Da das zu 
beschtchtende Sub sir at 
daboi nur wenig f*r- 
warmt wird, ist der neue 
Trocknor auch ideal fur 
die Pulverbeschichtung 
van Hoi* und Kunsfsfof* 
fen geeignet. 

Das iiberdurchschnictliche 
Wachstum bci der Anwen- 
dung von Wasscr- und Pulvcrtackcn 
crfordcrx eine stctigc Optimierung 
und WcitcrentwickJung sowoh) der 
BcschichcungssEofTc tils auch der 
AppUkacionx- und Trocknungstech- 
noiogi en- 
Die Firma IndustrieSerVis j n 
BruckmUh) hat eine ncuerrige Treck- 
nungstcchnologie entwickelc die das 
Aufschmelxen und die* Vemetzung 
von rulvcila^Kcii iuiicrhulb von nur 
wenigen Sckunden ermdglicht. 

Dadurch werden neue opcimicr- 
rc ProzeBablaufc insbesondere bei 
Wasserlackcn und Pulvcrsystcmcn 
2ur Behandlung von cernperatur- 
empfindlichen Substratmarcrialien 
(wie Holz und KunstsrofT) sowic 



konmricrtcn Obcrfliehen ermdg- 
lieht durch 

□ Trocknung besie bungs wcise 
Vemetzung im Sekundcntakt. 

Q Fokusaierung Qbcr Reflektonry- 
stemc. 

□ In-line-ProzcOtlberwachunRcn 
und 

□ kompakce Anlagcntcchnik. 

In dicscm Beit rag wird das neue 
Trocknungs- bezichungswetse Ver- 
ncczungsverfahrcn dargcstellc, mit 
dem bci Pulvcrbeschichrungcn 
durch eine hohe Lciatungsdichcc 
und Eindringtiefe cine excrem kurze 
AuahSmmgszctt bci minimicrtcr 
Substtaterwfirmung crzielt werden 
kann. Ermogtk-ht wird dies durch die 
Kombination von Hocbleiptungs- 
Infrarot-StrohlungsqueJIcn und fo- 
kussicrenden Reflekrorsystemen. 

Die Hartungs- und 
Vernefzungsrea ktton 

Der Mcchanismus der Hflrnings- 
und Vernetzungsrcakeion der mei- 
stcn Pulveriacke iSuft in den cinzel- 
ncn RcflkrJonssystemen tcmpcrarur- 
abhangig nach kincttschen Gcsct^en 
ab. Beim Einbrenncn sollcc die Pul- 
vcrbcschichiung Uber die Schicht- 
dicke bis bin zur SubstracoberOachc 
homogen und moglichsc rasch auf die 
notwendige Aush&rtungNtcmperamr 
gebracht werden. Nur so kann die 



Pulveriackschmclzc das Viskositflcs- 
minimum crrcichen, ohnc berries 
crhcblich durch Vcmetzungsrcaktic-- 
ncn am Vcriaufen behindcrt zu wer- 
den. Beim langsameren Aufheizen 
vcrncczc der BeschichcungsscofT be- 
rcics, ohnc ausreichend vcriaufen zu 
sein. was eine Uncbenheir der Qber- 
flachc durch einen niche oprimalen 
Verlauf des Pulvcrs zur Folgc hat. 

Konatante Einbrcnnparameter 
Ober einen temperaturOberwachtcn 
HcizprozcB ftlhrcn zu gisichbteiben- 
den ClanzgTaden und vcrhindern ein 
IJberbrcnncn der Bench ichtung. Jc 
nach Pulversystem licgen die Ein- 
brcnntcmpcracuren zwiacben 120*C 
und 300"C. Aufgrund der hohen 
Temperacurcn waren bisher tempe- 
ra turcmp find lie he Substrate der Pul- 
verlackierung nur eingeschrflnkc zu» 
gtlngHch. Die neue fokusjticrte 
Trocknungs-Technologic croffner in 
diesem Anwendungwcgmem neue 
Perspckrivcn. 

Trocknen 
mit ^nahem Infra -Rot" 

Bci der lnfrarot-Bchcizung wird 
die thennische Rncrgie mittcla elek- 
tromagncdschcr Wcllen ubcrtragcrL 
Das Infraror-Stxahlungsspekcrum 
rcicht von 0,76 um bis 1000 urn. Bei 
der NIR-Tcchnologic (Nahes Infra- 
Rot) wird daa Infraxot-Strahlungs- 
spektram nahc dem 
sichtbaren Licht zwi- 
schen 0,76 um und \J. 
pm genutzc 

Hochstc Energiedichre 
Der EncrgicQbertrag 
der Strahlung isc gcmttB 
dem Stcfan-Bolzmann- 
schen Gcaccz proporciD* 
na! zur Differenz der vierv 
ten Pocenz der WendcU 
und Objekctcmpcratur. 
Das bedcuccc doB cine 
Zunahme der Strahler- 



0.1 0.7B U 2)M . Sum 1mm 



._. viaiwo 
W Dght 










\ 




Gamma v 

radlauon X " raya 


"utUBviolei 
radtetJon 


Wmmd 
rndtotkxi 




rodJnwBvea | 


I 







1 nm 1 um 1 mm 1 m 1 Km 



1 I I I I ' I I I ■ I I I I * I I 

wawtenfltt> 10^ 10* ' 10f* 10° 1Q» 

Bild I: EUktrvmagnctUches Strahtungsspektrum 



l-OKT-2004 14:58 UONrDPC PRTENT LICENSE D ++49-202-76993634 



AN: 763628 



5:2^4 



PULVERBESCH1CHTEM 



tern pcratur zu eincr unglcich groBc- 
rcn Erhohung dcr KnergicObertra- 
gung ftlhrL Die abgcgehcnc Strnh- 
lungaintcnsitSi nimmt mit T 4 tu. 

Zudem vcrschiebt sich die Lagc 
des Stmhlnngsmaximiirns gcmatJ 
dem Wicnschen Vcrschicbungsge- 
sctzes mit zu neh mender Tern pcratur 
in RJehtung kOrzerer Wcllcnlangcn. 

Das Plancksche Scrahlungsge- 
secz beschreibt die spektrale Vcrtci- 
lung dcr Strahlungsdichte eincs 
Sch warden Scrahlers, das hcific eincr 
Strahlung?qucllc. die 100% dcr auf- 
trefTcndcn Strahlung ahsurbicri. In 
Bild 2 sind die Isothcrmen des 
Planckschcn Strahlungsgcseeces 
Obcr den IR^Bcrcich dargesrcllc. 

Es ist zu crkennen, daJ3 cin 
Scrahler bci einer Tcm pcratur von 
3000 K im Bcrcich dcr NIR-Srrah- 
lung cine wehr vicl htthete Scran- 
lungsinrcnsicSc erreichc ais cin Strah- 
Icr mit 1800 K im mittelwelligcn IR- 
Bereich. Durch dcrarrige Strahlcr 

konnen somit extrem hohc _ 

Energiedichtcn (urn mehr uls 
cine GroBenordnung hfther 
al« bei konvcntionellen Syscc- 
men) erreichr wcrden. 

Bci dcr NlR-Technologie 
werden als cigentliche Strah* 
lungsqueile Hochleistungsha- 
logcnlampen cingesctzt, die 
mit WcndcloberflacheiKcm- 
pcraiuren von bis zu 3500 K 
arbeitcn. 



i 



ramr der zu beheizenden Objektc, 
die rnictels spczicIJ an die Strah- 
iungscharakteristik angepaflte Sirah- 
lungspyromctcr berilhrungslos erfaflr 
wird. Aut* dicse Wcise kann einc CJo- 
sed-loop~Regelung rcalisiert werden. 
Die serine lie Anaprechzeic des neuen 
Systems in Vcrbindung mit der be- 
ruhrangslogen Encrgienbertragung 
IfiBt einc schnrllc Rcgelung des Pn> 
zesses zu und ermoglichr somit eine 
auromatiaicrtc Pro2efikontronc. 

OptimeUc Konturs&npassung 

Die im NIR-Spektralbcreich aus» 
gesandte Strahlung ist rnictels spezi- 
eller Kcflcktorsysteme schr cffi2ient 
ausrichtbar. )c nach dcr zu behcizen- 
den Oberflachcnkoncur kann gcziclc 
fiber ellipsoid!:^ he und parabolische 
Retlektorcn die Strahlung dcrart 
gcbOndcit wcrdcn, duB sic mit 
extrem hohen Scrahlungsdichcen 
homogen Obcr die gesamte Obcr* 
flache aufgebracht wcrdcn kann. 



SchneUe Regctbarkeit 

Aufgrund der hohen, 
Qbertragcncn Lcistungsdich- 
tcn bci der ncucn Technolo- 
gic ist cine tcmpcnmirkon- 
CToIlierte Bchcizung des Ob- 
jektes Ober einc Rcgclung der 
Strahler crforderJieh. 

Die gcringc Masse der 
Hcizwcndc! hat den Vortcil, 
daB die Strahlungssystcme 
spun tan auf Stromschwan- 
kungen rcagicren und sich 
extrem schncll rcgcln lessen. 
Die Hcizquclle erreichr in- 
nerhalb sehr kurzer Zcit die 
voile Scrahlungsleistung und 
ist gcnauBo schncll wicder 
abgeschalrct. 

Die primfire ProzeBvaria- 
bic ist die Oberflachentempe- 
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Bitd 2: Strahlungsvcrtcilung nach Planck 



Dies crmagjichc cine gexicite 
Bchekung von Flaehcn cbenso wie 
die JntcnsttscsbQndelung auf Linicn 
und Punktc. Hicrmit iSBt sich cine 
homogene Encrgiedichtc tlbcr eine 
konruricrte ObcrfUlchc crzeugen. 
Zudem isr die Strahlungsfokiissie- 
rung bei Hintcrschneidungcn durch 
spczicll ausgeformcc Rcflcktorsystc- 
me ebcnfalls mnglich. 

Vemotzuncj 
im Sekundontakt 

Bci konventionctlcn Vcmct- 
2ungsvcrfahrcn fUr thcrmorcakttve 
Pulvcr wird die notwendige Hirt- 
ungsccmpcranir Obcr mehrstufigc 
EnergicObcTtragungen erreichc. Zu- 
erst wird flbcr IR-Scfahlung oder 
konvektiv die Oberfliche der Pulvcr- 
beschichtung crwarmt. Dann erst 
crfblgi die Durchwajmung in der 
Pulvernchicht flbcf Warmclekungs- 
prozesse bis hin zur Substratgrcnz- 

, schichc Don wird die Ener- 

gie t insbesondcrc bei mctalH- 
sehen Untergrfindcn, fiber 
die hahcre Warmeieitung 
schr vicJ schnelicr in das Sub- 
stm abgcfOhrc Erst bei voll- 
scflndiger Durch warmung des 
Substrates crreicht die Crcnz- 
aehieht die nocwendige Ver- 
ncczungstem pcratur. 

Die ncuc Trocknungs- 
cechnologie fOhrt dagegen die 
fDr die Verncczung notwendi- 
ge Snergie dirckt und hnmo-- 
gen Uber die Schichtdickc in 
die Pulvcrschicht ein. AbhMn- 
gig vom 1'ninsmissionsgrad 
des Pulvcrs aowie vom Rcflc- 
xionsgrad der Grcruuchichc 
im ausgcscrahlten Wcllcnlfin- 
gen bcrcich kann gezielt cine 
Tiefenbeheizung cinges telle 
wcrdcn. 

Bcim konvcndonellcn 
Vcrfahrcn sccllt fur die 
Durch warm ung dcr Be- 
schichtung allein der Tcmpc- 
raturgradient zwbehen Bc« 
schichtungsobcrflSchc und 
Subs tree die treibende Pro- 
zeBgroBe dar. Urn einc homo- 
gene Filmbildung und Ver^ 
nctzung und somit cine cin- 
wandfrcic Haftung sichcrzu- 
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BiU 3; Vemetxung der Ptdvertchickt mit konventioncUcr Uink*) und mit Nahr-Infra-Rot-Trccknung (reehts) 



srcllcn, sind Hcizzciten von mchrc- 
ren Minuten notwcndig. 

Aufgrund der hohen Scrahlungs- 
dichce und der Tiefenwirkung der 
NIR-Technologic wird cine home- 
gene Aufheizung der Bcschiehtung 
auf die Aushtfrtetemperatur schon in 
wenigen Sckundcn crreieht. 

Au'f&IIend ist die schnclJe Erzic- 
lung der notwendigen Schwcllen- 
tcmpenitur inncrhalb von etwa fDnf 
Sckundcn. Dadurch wird eine Vcr- 
netzung des Pulvers gesxartct, naeh- 
dem der Bcschichrungs&tofT gr&Q- 
tc ate ils verfaufen isc. FOr die voH- 
stilndige Vernctzung des Pulvcrlack- 
filmcs mu0, abhangig vom Pulvenry- 
stem, die Tempcratur noch einige 
Sckundcn am Objekt gehnltcn wcr* 
den. Noch der AbkQhlung ist die 
Reschichtung dann ausgchfinxt. 

Diese cnorm vcrkQmen Vcrncc- 
zungszeiten iassen darouf schlieBcn. 
daO bet der NIR-Technologic die 
ausgesandte Strahlung neben der 
Tempcramrakovierung des Pulvers 
direkt die Rcaktion des Bindcmittcls 
auslfist hezichungsweise die begon- 
nene Rcaktion beschlcunigt Weitc- 
rc gezielte Untcrsuchungen zur opri- 



micrxen Proze&uslcgung mUsscn 
noch durchgefuhrt werdcn. Die bis- 
hcr gcmachicn Versuche do- 
kumcntieren bercics die in Bild 5 
dargcsicllcc mflgliche BeschJcuni- 
gung des Vcmctzungaprozesscs von 
Pulverbesehichrungcn. 

Vcrbunden mtr der schncllcrcn 
Verneetung sind encsprechend gc- 
rtngcre AnJagcndimcnsioncn. In- 
foigc der kompaktcn Bauweisc des 
neuen Trocknungssy stems befindet 
sich cine wesendich gcringcre An- 
3ahl von Teilen im ProzeB, so dafl 
Beschichtungsfchlcr beziehungswei- 
sc Fehler in der Anlagcncinstcllung 
dadurch f ruber erkannt und somit 
Kosten fiJr Nacharbeiccn reduziert 
werdcn kflnnen. 

Hohe 

Boschichfwno S q U e;!rf5f 

Die mit Nahcm Infra-Roc gchflr- 
tetcn Pulvcrbeachichtungen sec hen 
den konvcnrioncl) vcrnetzten Be- 
schichcungen bezuglich des Vcriau- 
fes, der Haftung und des Glanzgra- 
des aufgrund der schncllcn und 
homogenen Aufheizung in nichts 
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BiU 4: Temper ahtrxmrlaufbei der NIR-VcrnctxunR szoeier Fulvcr 



naeh. Die crziclte hohe Vcmct- 
zungsdiehte fDhn zu einer hohen 
ProduktquaJitat (Abricbfcarigkcit. 
HSrtc, Chcmikalienbcstandigkcit). 
Es kommt zu kcincn Abblaaefrekten 
wic bci Umluftdfen. Die tempera- 
turkontroiJicrtc ProzcBsEcucrung 
verhindert ebcnfaila Koeherbildunp 
sowic cin Oberhjtzcn des Pulvers. 

m 

Ideal fur Trocknung vo>n 
temperatursensiblen 
Substraten 

FQr cine voHstfindige Vcrncr- 
zung und cine oprimaJc Haftung auf 
dem Substrat iat cine homogene 
Temperntur in der Pulver- und 
Grenzachicht notwcndig. Aufgrund 
der hohen Scrahiungadiehce und der 
etTektiven Ticfcnbehcizung iat der 
Warmeeintrag in dajt Bcschichuungs- 
sysrem hoher ais die Warmeablci- 
tung seibst etnes mccalJischcn Sub- 
strates. Da her kann der ideal e Vcr- 
nctzungszustand schon schr viel 
frtlher erreieht werdcn alg bci kon- 
vcntioncllcr Bchandlung, auch wenn 
das Substrat noch nicht komplett 
durchgewarme isc Daous erOflhen 
sich besonders bei aehr 
dickwandigen Objck- 
ten Oder Substraten 
aus Vollmaccrial neben 
den schon erwShmcn 
Zcitvortcilcn erhcbli- 
che enetgetische Eins- 
parungen. 

Mit Hilfe der Na- 
hen-lnfm-Rot~Techno- 
logic ist ca mOglich, 
ccmperatursensible 
Substrate wie Kunst- 
scorTe oder Holz mit 
thcrmoreaktiven Pul- 
vem zu besehichten. 
Ersrc Vcrsucbc hi ben 
gerxigt, da6 die NIR- 
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Bi Id S: Vmrgleick von ktmwfntionelicr und NIR- Vcmctsunz 



Scrahlung durch die Pulversehicht 
hindurch die KunKtstofTobcrftache 
akriviert. Dadurch wird cine ausrei- 
chende Lackhaftung cxreicht, ohnc 
dafi vor dem Pulvcm cin Bcflammen 
oder cin Plasmavorbchandlungs- 
schrict durchgefuhrr werden muB. 

Pulvwbeschichtung von 
Holx und Kunstsfoffen 

Die ncue Trocknungstcchnolo- 
gie eroffnet in dcr Kunatstoff- odcr 
holzvcrarbeitcndcn Industrie ncue 
MQglichkciccn, Pulveriackc zur Be- 
schichtung einzusctzen. 

Die tempentturRcrcgclte Vernct- 
£*mg im Sckundentakt. dcr an das 
Bauteil angepafice homogene Encr- 
giccintrag in das Bcschlchtungsay- 
stem und die kom- 
pakte und modulare 
AnJagcnnschnik cr- 
mdglichcn ncue opti- 
mierte Prozeflablfiufc 
auch in bcreics beste- 
henden Anlagensy- 

sremcn. 

Zur produktions- 

nahen Erprobung 

dicscr neuen Einsacz- 

mdglichkeiten sowic 

fur Forechungs- und 

Entwicklu ngsaufga- 

ben ist das Verauchs- 

und Encwicklungsla. 

bor dcr Firma lndu- 

stricScrVis urn cine 

TechnikumsanJage 

crweitert worden. 
In der AnJagc 

kann sowohJ mic 
NaB- als auch mic 



PuJverlack applizicrr und ansch- 
lieBcnd in cincm NIR-Hehosyatern 
gctrockner. bczichungsweisc vcr- 
net2t werden. Ein flexible* Trans- 
portsystem fur wechselnde Teilc- 
geomccricn, cin Applications- und 
Hcizprogramm und die auiomad- 
schc Steuerung sorgen dafijr, daB die 
ProzcBparamcter reproduzicrbar ein- 
gestellt und durchfahrcn werden 
konncn. 

Durch ein in die Anlagc inte- 
griertes Video-Obciwachungssysicm 
wird die erreichte ProsusBqusiitflt am 
lackiertcn PrOfltng dokumcnricir. 
Somit kdnncn mogliche Abwcichun- 
gen im Beschichcun^pmzeft inline 
errafit werden. 

Mit dcr beschricbcncn Techni- 
kumsanlage hat sich die Firma Indu- 
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stricScrVis cin Instrumcnrarium ge- 
sehafTen, das die Ermittlung der pro- 
zcB- und produkrionsrelevanrcn Pa- 
rameter berries in der Vcrsuehsphasc 
ermdgJichr und somit die Grundlage 
ftlr cine Anlagcnkon2eption vor dcr 
Projckderungsphaae Hcfcrt. 

Zusammenfassung 

Die ncue Tmcknungstcchnolo- 
gic licferr cine idcale MOgHchkcic, 
PuWerbepehichtungcn schnell und 
effizienr. zu vemctzen. Die hohen 
eiTcichbarcn Srrahlungadichten er- 
Jauben cincn kompaktcn Sysccmauf- 
bau und bieten cine deutlichc Lei- 
stungsstcigcrung im Vergieich zu 
konventionellcn Hcizsystemen. Ver- 
neczungszeitcn von nur wenigen 
Sckundcn werden realisiert. Zudem 
ist cs mdglich. Bcschichomgen au'f 
wttrmeempflnd lichen Subscraccn zu 
vemctzen. 

Die fokussicrbarcn Systeme 
crlaubcn cine gcziclte, der Teilegeo- 
mctrie angcpatScc, Bcheizung, Ein 
bomogener Energieeimrag Ober cine 
konturicrtc ObcrflMchc kann mic 
HiJfe dicser Rcflektorsysceme reaii- 
siert werden, Aufgrund dcr Ticfcn- 
wirkung der kurzwelligcn Scrahlung 
wird ein konstantcr Tcmperaturver- 
lauf Ober die Schichtdicke crzeugt. 

Die schncllc Ansprechzeit des 
NIR-Systems in Vcrbindung mit der 
bcrtlhrunftslosen Tempcmturmcs- 
sung la Be cine cxakte ProzeBrege- 
lung zu. Auf der Basis dcr ncucn 
Technologic sind ewte Produktions- 
anlagcn ftlr Wasseriackaysceme 
erfolgreich im Einsacz, Fdr Pulversy- 
sccmc licgen bereits Demons rrarj- 
onscrgebntsse vor und augenblick- 
lieh werden verschiedene induscricl- 
le Anwendungsftlle prnjekticrt. Die 
derzeir vorhandenen Erfahrungen 
be^tatigen das hemusragende Ein- 
saczpoccncial der NIR-Technobgic 
im besondcren bczOgiich ncucr opti- 
miertcr ProzefiabUlufe in dcr Far- 
ben-, Lack- und Pulvcrbcschtoh- 
rungstcchntk. Q 
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